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摘要(译)

一种超声装置，包括基座，多个超声换能器元件，声学调节层和壁部。 
超声换能器元件以阵列形式布置在基座上，每个超声换能器元件具有振
动膜。 声学调节层设置在每个超声换能器元件上。 沿底部的厚度方向俯
视时，壁部配置在相邻的超声波换能器元件之间，以使相邻的超声波换
能器元件上的声调整层在一定范围内被壁部隔开。 从底部测得的声学调
节层的高度的至少一部分的高度。 壁部的声阻抗高于声调节层的声阻
抗。
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